设备1.载玻片打码机 技术参数

1.
#打码原理：采用非接触式激光标刻技术，无需墨盒和色带。

2.
激光原理：采用对物质分子的分离技术，对玻片表面无灼烧、不产生加热或变形。

3.
打印效果：打印内容清晰精细，字迹表面光滑、无凹凸感，永不褪色、掉色。 

4.
打码速度：≤3秒/玻片。

5.
扫码效果：用玻片批量扫描仪和扫码枪≤1秒内识别二维码，可提供专业检测报告。

6.
净化系统：采用通过UL认证的化学滤料为核心配件的空气净化系统，去除异味和过滤灰尘。

7.
激光器：采用低能耗冷光源激光器，4.6±0.2ns窄脉宽、激光器中心波长≤380nm、激光器重复频率:25±1kHz，输出功率＜2W，并提供证明。

8.
#上料装置：采用侧翻、弹匣式可互换上料装置。

9.
联网功能：设备具有自动关联厂家的售后管理系统功能。

10.
#推料装置：载玻片推料装置采取弹顶复位结构，推料回程推板与载玻片不接触。
11.
耐腐蚀性：耐二甲苯、酒精，经HE染色、特染或免疫组化染色后均不出现晕染现象。

12.
玻片兼容：可打印含激光粉和不含激光粉漆面玻片、以及免疫组化玻片，且漆面不打透。

13.
扫码打印：可外置扫码枪，实现扫包埋盒条码自动打印玻片信息。

14.
打标区防护罩：内置有带磁性吸附可移动不锈钢防护罩，收集异味和灰尘，导入净化系统。
15.
语音功能：具有语音控制功能。

16.
软件兼容性：全中文界面，与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。

17.
软件个性化：可根据科室现有的操作习惯定制功能，自定义格式、内容、个性功能。
设备2.高级正置显微镜 技术参数

1.1光学系统:无限远复消色差校正光学系统，齐焦距为≥50mm

1.2具有明场观察功能

1.3照明装置：卤素灯或LED照明 

1.4 # 滤色片组：内置ND8、ND32、NCB11滤光镜
1.5聚光镜：摆动式聚光镜2-100X，适用于2X－100X物镜

1.6 # 物镜转盘：≥6孔
1.7调焦：粗微调同轴，粗调扭矩可调，并具防磕碰锁死功能，微调焦精度为≤0.1μm

1.8 # 微调装置：左右手微调旋钮可互换，调焦行程≥29mm

1.9载物台：抗氧化表面，耐酸碱腐蚀抗磨损，大行程，支持双片单手操作

1.10载物台：大小≥150mm×240mm 

1.11水平X-Y移动把手：单手操作

1.12 # 三目观察镜筒

1.13目镜：防霉型视野目镜10X，双目屈光度可调节
1.14物镜系统五颗，要求如下（N.A.数值孔径，W.D.物镜工作距离）

1.14.1 # 高级平场消色差物镜2倍（N.A.≥0.06，W.D.≥7.5mm）
1.14.2 # 高级平场半复消色差物镜4倍（N.A.≥0.13，W.D.≥17.1mm）

1.14.3 # 高级平场半复消色差物镜10倍（N.A.≥0.30，W.D.≥16.0mm）

1.14.4 # 高级平场半复消色差物镜20倍（N.A.≥0.50, W.D.≥2.1mm）

1.14.5 # 高级平场半复消色差物镜40倍（N.A.≥0.75，W.D.≥0.66mm） 

1.15 仪器验收合格后主机保修3年，维修响应时间为24小时，负责现场培训使用及维护方法。
